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1- Fundamentos de Instrumentacién y Control Automatico (ME55B) - Primavera 2019

El propdsito del curso es entregar las herramientas tedricas y experimentales necesarias para plantear y resolver
problemas de instrumentacion y control béasicos (orientados a la investigacion) y aplicados (orientados al sector
industrial), asi como dominar métodos y procesamiento de sefiales relacionados a los diversos procesos de la
Ingenieria Mecanica. Al término del curso el estudiante demuestra que :

a. Es capaz de analizar teéricamente el contenido de informacién de una sefal.
b. Es capaz de disefiar, construir y analizar (calcular) circuitos electro-mecanicos y de instrumentacion.
c. Es capaz de medir, muestrear, e interpretar las sefales provenientes de diversos sensores
d. Es capaz de trabajar en equipo para el planteamiento y funcionamiento (solucién) de sistemas de
instrumentacioén y control automatico.
2-10UD

3- Requisitos: ME4501

4- Programa
1. Introduccién
2. Procesamiento de sefales: Transformada de Fourier, Respuesta impulsional,
3. Funcion de Transferencia, Energia, Potencia y Ruido.
4. Transmision de sefales: Lineas de transmision coaxial, twisted pair, impedancias.
5. Acondicionamiento de sefales: Ruido, amplificacion, filtros, ancho de banda
6. Amplificadores a Transistor: Transistore Bipolar, MOS, MOSFET, diodos.
7. Amplificador operacional
8. Ruido y Probabilidades
9. DMuestreo y procesamiento de sefiales: Conversion A/D, D/A, pulse shaping
10. Sensores en ingenieria: Velocimetria, fotodetectores, temperatura, acelerometros.
11. Controladores: PID, Lead/Lag Networks, Fuzzy logic, Control No Lineal

5- Trabajos Practicos de Laboratorio.

TP1 : Amplificador Operacional

TP2 : Comparadores

TP3 : Adquisicion de Datos y Muestreo

TP4 : Puente de Weastone, fotodetectores

TP5 : Tratamiento de sefiales/imagenes y Reconocimiento de Patrones
TP6 : Fluidos, velocidad, anemometria de hilo caliente con Arduino
TP7 : Accelerémetros, fuerzas, respuesta en frecuencia.

TP8 : Controladores, PID, Fuzzy Logic.

6- Evaluacion:

La nota de control (80 %) es el promedio de las notas de los 8 TP's. La nota del examen es 20 %
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